
8吋電子束蒸鍍系統 move in 動線說明

8吋電子束蒸鍍系統

新機move in作業 :

1. 作業時間： 2026/7/21 (二)
9:30-17:00

2. 請廠務協助開啟碼頭停車區
攔車柵欄。

3. 請職安&廠務協助禁止停車
管制(右圖標示處)。

4. 請職安協助通知交大奈中於
機台Move in時間暫停卸貨。

5. 出入口同仁駐點指引確保行
人通行安全。
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8吋電子束蒸鍍系統移機動線 –10K級
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8吋電子束
蒸鍍系統

10K級無塵室
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貨車進出時間

一、預估作業時間表

• 9:30 ~ 11:30：車輛進場/鋪設鐵板。
•13:30 ~ 14:00：進行下貨車作業。
•14:00 ~ 15:30：木箱拆除、設備move in 。
•15:30 ~ 17:00：清理現場、回收鐵板，最後離開校區。

二、貨車進出詳細資料

廠商 車輛類別 車輛尺寸 (長*寬) 數量 進入時間 離開時間

國雄
40呎拖板車 (載
鐵板及移機工具)

126.7 * 250 公分 1 輛 11:00 17:00

40呎拖板車 (木
材相關材料)

126.7 * 250 公分 1 輛 11:00 17:00

35 噸歐翼超高氣墊
車

175.3 * 250 公分 2 輛 11:00 17:00



貨車進出動線

陽明交通大學貨車動線:

自陽明交通大學南大門經研三舍前馬路至奈米中心旁進入TSRI 碼頭區。

南大門



附件_公告 & 停車管制

公告
主旨：本中心 8 吋電子束蒸鍍系統 移入作業動線通知
說明：配合機台移入10K級無塵室作業，相關搬運時間、動線與
作業範圍公告如下：
一、作業時間：7 月 21 日（星期二）9:30 至 17:00。
二、作業內容：進行機台移入10K級無塵室作業，作業動線範圍
內之人員請注意自身安全，非必要請勿靠近搬遷動線。（搬運
動線位置請參閱附件。）
三、注意事項：
若搬運作業或機台暫停服務時間有任何變動，將另行公告通知。
四、聯絡資訊：
若對機台移入作業有任何疑問，
請洽負責工程師：許文達
分機：7537
電子郵件：alan@niar.org.tw

公告
請勿停車

時間： 115年 7月 21日（二）9:30 ~ 17:00

事由：於本路段進行大型設備遷入作業。

說明： 作業期間貨櫃車輛、大型機具進出頻，深怕

不慎傷及您的愛車。為維護您愛車的安全，懇請勿

在此停車，造成不便，尚祈見諒，謝謝。

發布單位：台灣半導體研究中心敬啟


